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DIRECCIÓN DE NUEVAS CREACIONES
REDUCCIÓN tasa para el examen de patentabilidad

1. identificación del Tramite

CT PATENTE DE INVENCION 1—| patente de modelo de utilidad

I 2. Identificación del beneficiario

iXf Persona Natural 1 1 Persona Jurídica

ai Fn (¡i cast» de ser una oersona natura/ v carecer de medios económicos y por tanto aplique la 
j reducción de tasas a la que se refiere la resolución vigente en tarifas, debe firmar la presente solicitud 

bajo la gravedad de Juramento.

b) . Micro, pequeñas y medianas empresas | j

c) . Universidades públicas o privadas i    J

1 d). Entidades sin ánimo de lucro i 1

1 e). Universidad extranjera en Cotítuiaridad 1—J

f). Certificado Aula Propiedad Industrial (API) 1 1 Í g). Certificado CIGEPI o CATI 1------ 1

3. Datos del 
Beneficiario

Nombre / Nombre ó razón social, — 
yftrtA, PAwACAft PM VÜC Sgetofcs
Dirección GZo 
Teléfono

S2E
---------
Nacionalidad o Domicilio: GOÜD M. H \ ft
Ciudad: AAJTyÓff.(J)lA
Correo electrónico. iW^<lvrLvV^¿^c| .r)aLUconi

IDENTIFICACIÓN

O C.C.
□ C.E.
□ NURI

I INIT 
I iOtro

Número: 2L^SJQQ

4. Anexos

Micro, pequeras y medianas 
empresas

| | Copia simple de la declaración de
renta del año inmediatamente 
anterior, o en su defecto prueba 
documental idónea.

Ooocunenlo de constancia de 

cumplimiento con lo establecido en 
la ley 906 de 2004

Universidades públicas o privadas 
I extranjera mi cotí hilaridad

i—¡Copia acto de reconocimiento

institucional emitido por el
Ministerio de Educación

| | Acto de reconocimiento 

institucional de universidad 
extranjera

Entidades sin ánimo de lucro

} j Copia de registro vigente en

Cámara de comercio.
i------- 1 Hoja de información
*------- ' complementaria.

1 1 Otros, especificar

Nombre del Firmante

Tarjeta Profesional
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